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摘要(译)

本实用新型公开了一种可精确控制使用量的超声科用耦合剂涂抹装置，
包括壳体，壳体的上端插接有管体，在推柄的下端固定安装有弹簧，管
体的两侧还设置有弧形手柄；壳体的内部设置有主轴，主轴内设置有空
腔，在空腔内设置有若干个交错设置的阻流板，主轴的外侧设置有加热
腔，开关控制器的底部通过引线束管内的电极引线连接多个换能器，匹
配层的外侧设置有声透镜，滑块的下侧安装有清洁垫。本实用新型能精
确控制耦合剂用量，涂抹均匀，声波能穿透效果好，检查完成后，通过
清洁垫擦除即可；并且通过加热腔对主轴进行加热，提高内部耦合剂的
温度；另外，弧形手柄使得操作者用力更加舒适，加压效果更好。
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